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Abstract (en)
[origin: US4334133A] A contact arrangement for vacuum switches with coaxially arranged cup contacts, the slotted contact carrier of which is
provided with a contact ring, in which, the exposed surface of the contact ring is provided with bevels extending radially inward and outward and the
contact ring and/or the contact carrier contain an annular zone with an electric conductivity which is substantially reduced in comparison with the
material of the contact carrier.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Kontaktanordnung für Vakuumschalter mit koaxial angeordneten Topfkontakten, deren geschlitzter Kontaktträger
mit einem Kontaktring versehen ist. Erfindungsgemäß ist die freie Oberfläche des Kontaktringes (12) radial nach innen und nach außen jeweils mit
einer Abschrägung versehen und der Kontaktring (12) und oder der Kontaktträger (4) enthalten eine Zone (14) mit gegenüber dem Material des
Kontaktträgers (4) wesentlich verminderter elektrischer Leitfähigkeit. Mit dieser Gestaltung erhält man im Kontaktring (12) Stromkomponten, die
einen rotierenden Lichtbogen zwischen den Kontaktauflageflächen (13) stabilisieren.
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